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I. 単位格子の作成１

1. [固体] ->[結晶ビルダ]をクリック

2. [Edit] ->[Lattice]をクリック
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I.  単位格子の作成2

1. Crystal Systemで Cubicを選択

2. Space Group は225を選択

3. Lattice ConstrantsのLength

の aに4.07883を入力しEnter

4. 入力後は×ボタンで閉じる
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I. 単位格子の作成3

2. クリック

真空層挿入画面に遷移

1. Auと入力

3. クリック
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II. 真空層挿入
Vacuumの項目に25と入力し、真空層の厚さを定義する。
OKを押すと真空層挿入モードは終了し、結晶ビルダ画面に遷移する。
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